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Urzadzenie do profilowania Sciernic
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Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do wy-
konywania promieni wklestych i wypuklych, a
takze stycznych do tych promieni na §ciernicach,
zwlaszcza trzpieniowych, majacych zastosowanie
przede wszystkim na szlifierkach wsp6lrzednoscio-
wych, przy ksztaltowym szlifowaniu przedmio-
téw, narzedzi oraz innych- pomocy warsztatowych
o wysokiej dokladno$ci ksztaltu i wymiaru.

Znane sg urzadzenia kopialowe do profilowania
§ciernic za pomocg szablonéw, odznaczajace sie
skomplikowang budewg i znacznymi wymiarami
gabarytowymi, ktérych stosowanie na szlifierkach
wspbélrzednosciowych jest utrudnione.

Znane sg takze urzgdzenia do wykonywania pro-
mieni wklestych i wypuklych, zwlaszcza do Scier-
nic plaskich, stosowane na szlifierkach z wrzecio-
nem poziomym — patent polski nr 63279.

Celem wynalazku jest wykonanie prostego w
konstrukecji i latwego w obstudze urzadzenia do
ksztaltowego profilowania §ciernie plaskich
i trzpieniowych, zwlaszcza dla wykonawstwa na-
rzedzi i innych pomocy warsztatowych o duzej
dokladnosci. ]

Istota przedmiotowego urzadzenia polega na tym,
ze na mimosrodowym wsporniku usytuowana jest
prowadnica z suwakiem stluzaca do wykonania
stycznych do ksztaltowanych promieni. W suwaku

przy pomocy jarzma zabudowana jest oprawka -

z oléwkiem diamentowym, oraz pokretlo suwaka
z podziatka.
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Dzigki takiemu rozwigzaniu konstrukcyjnemu
stalo si¢ mozliwe profilowanie na $ciernicach pro-
mieni wklestych i wypuklych w zakresie od mi-
nimalnych, zblizonych do zera, do wielkosci wy-
maganych w zaleznosci od potrzeb.

Urzadzenie wedlug wynalazku charakteryzuje sie
nadzwyczaj prosta konstrukcjg a przede wszyst-
kim tatwo$cig obslugi. Rozwigzanie takie pozwala
na precyzyjne ustawienie koncéwki otéwka dia-
mentowego i na uzyskanie wymaganych promieni
z dokladno$cig kilku mikronéw. Ustawienie urzg-
dzenia na Zgdany promiefi moze byé dokonywane
za pomoca uniwersalnych $§rodk6éw mierniczych,
lub przy uzyciu pokretla suwaka z wyskalowang
podzialtka.

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przy-
kladzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1
przedstawia urzgadzenie w widoku z boku, nato-
miast fig. 2 fragment mimosrodowego wspornika
w czeSciowym ' przekroju widzianym w kierunku
strzatki ,,S”.

Urzadzenie wedlug wynalazku sklada sie z kor-
pusu 1 w ktérym ulozyskowany jest obrotowo
walek z mimosrodowym wspornikiem 2. Na prze-
ciwleglym koncu waltka osadzona jest tarcza z po-
dziatkg 3, zderzaki nastawne 4 i pokretlo 5. Blo-
kowanie zderzak6w dokonuje sie przy pomocy

wkretébw 6, natomiast do zaci$niecia i unierucho-

mienia przed obrotem waltka sluzy $ruba zacisko-

wa 1. W, ramieni-u mimoérodowego wspornika wy-
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konana jest z wysokg dokladnoscia prowadnica
prostokgtna z elementem do kasowania luzu, nie
uwidocznione na rysunku, do ktérej dopasowany
jest suwak 8 z nacietym gwintem, ktéry stanowi
wycinek nakretki dla umozliwienia przesuwu S$ru-
ba 9, utwierdzong obrotowo wkretem ograniczaja-
cym 10. W suwaku osadzona jest z mozliwoécia
przesuwu — oprawka 11 mocowana w suwaku $ru-
ba 12. Za pomoca $ruby mocowane jest réwniez
jarzmo 13, ktére wchodzi swym wyjeciem
w ksztalcie widetki do rowka na pokretle 14, przy
pomocy ktérego moze byé przesuwana wzdluz osi
oprawka z zamocowanym Ww niej oléwkiem dia-
mentowym 15. ’

Wykonywanie na §ciernicach promieni wypu-
kiych lub wklestych, realizuje sie po ustawieniu
na zadany promien oprawki z ol6wkiem diamen-
towym przy pomocy uniwersalnych Srodk6w mier-
niczych, poniewaz znana jest bardzo dokladnie od-
legto§¢é osi obrotu wspornika od podstawy korpu-
su. Mozliwe jest réwniez ustawienie polozenia
wierzchotka ot6wka diamentowego wzgledem pod-
stawy za pomocg pokretla suwaka 14 z podziatkg,
poprzez jarzmo 13 i oprawke 11. Odleglo§é wierz-
cholka oléwka diamentowego od osi walka wspor-
nika mimoSrodowego, stanowi 2zadany promieh
ksztaltowanej Sciernicy, przy czym promienie wy-
pukle uzyskujemy woéwczas gdy wierzchotek ot6w-
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ka znajduje sie ponizej osi waltka wspornika, a
promienie wkleste, gdy wierzcholek oléwka "Jest
powyzej osi watka wspornika.

Zgdang wielko$é lukowa promieni ksztalttowa-
nych w $ciernicach uzyskuje sie po odpowiednim
ustawieniu zderzakéw 4 przy pomocy pokretla
wspornika 5 i tarczy z podziatka 3.

Po ustawieniu zderzakéw na zadang wielkosé
blokuje sie je wkretami blokujgcymi 6. .

Ksztaltowanie prostych i stycznych do wykona-
nych uprzednio promieni, realizuje sie przez pro-
stolinijny, posuwisto-zwrotny przesuw suwaka 8
przy pomocy Sruby 9.

Zastrzezenie patentowe

Urzadzenie do profilowania S$ciernic, szczeg6lnie
do wykonywania promieni wkleslych i wypuklych
a takze stycznych do tych promieni w $cierni-
cach, zwtlaszcza trzpieniowych, znamienne tym, ze
na mimosrodowym wsporniku (2) umieszczona jest
prowadnica z suwakiem (8), w ktérym za pomoca
jarzma (13) zabudowano oprawke (11) z diamen-
towym oléwkiem (15) i pokretlem suwaka (14
z podziatkg, dzieki czemu stalo si¢ mozliwe wy-
konywanie zgdanych promieni wypuklych i wkle-
stych, oraz stycznych do tych promieni.
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Fig.1

Cena 10 #1

b2craf. Koszalin D-1264 Naklad 115 egz.



	PL86787B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


